
АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 2.2.1. ВАКУУМНАЯ И ПЛАЗМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Основной целью дисциплины является изучение аспирантами 

специальных вопросов электронной техники в таких областях, как разработка 

и производство электровакуумных, плазменных и рентгеновских приборов. 

Также описываются особенности использования рентгеновских, 

вакуумных и плазменных технологий в приборостроении. 

Включает следующие направления исследований: 

Исследования закономерностей взаимодействия свободных электронов 

и ионов с электромагнитными полями, создаваемыми в объемах вакуумных и 

газоразрядных приборах и установках. 

Методы и устройства получения и формирования потоков заряженных 

частиц (электронов и ионов) с целью генерирования и преобразования 

электромагнитной энергии, включая методы расчета. 

Прикладные вопросы физики разрядов в газе и вакууме применительно 

к созданию соответствующих приборов. 

Создание новых и совершенствование существующих методов и 

устройств для генерирования и преобразования электромагнитной энергии с 

помощью свободных электронов и ионов, включая вопросы разработки 

научных основ, физических и технических принципов реализации и 

совершенствования указанных приборов и их основных компонентов. 

Исследования и разработка технологии изготовления как приборов в 

целом, так и их основных узлов, специального оборудования, систем создания 

и поддержания вакуума, компонентов и материалов. 

Теоретические и экспериментальные исследования и разработка 

методов расчета различных типов вакуумных и газоразрядных приборов и 

устройств или отдельных их узлов и устройств с целью улучшения 

характеристик приборов.  

Экспериментальные и теоретические исследования свойств новых 

материалов, используемых при изготовлении вакуумных и газоразрядных 

приборов, различных физических и химических процессов и явлений, 

происходящих при изготовлении и эксплуатации вакуумных и газоразрядных 

приборов, и создание математических методов оптимизации технологии 

изготовления таких приборов.  

Исследование и разработка методов и методик контроля и диагностики 

вакуумных и газоразрядных приборов, нового или совершенствование 

существующего измерительного, тренировочного и испытательного 

оборудования. 
 


